
Expedient/Expediente

2017 0009 SU 004 

Objecte
Objeto

Subministrament d'un equip de litografia per feix electrons equipat 
amb un interferòmetre làser amb destinació a l'Institut de Ciència 
Molecular (ICMol) de la Universitat de València

Suministro de un equipo de litografía por haz electrones equipado con 
un interferómetro láser con destino al Institut de Ciència Molecular 
(ICMoL) de la Universitat de València

Procediment d'adjudicació
Procedimiento de adjudicación Negociat / Negociado 

Tramitació/ Tramitación Ordinària / Ordinaria

Pressupost/Presupuesto 478.000 € (IVA exclòs / excluido ) 

Nombre de licitadors
Número de licitadores 1

ADJUDICACIÓ /ADJUDICACIÓN 

Empresa adjudicatària 
Empresa adjudicataria Raith Nanofabrication

Import d'adjudicació
Importe de adjudicación 478.000 € (IVA exclòs / excluido ) 

Duració del contracte
Duración del contrato 6 mesos / meses

Data d'adjudicació
Fecha de adjudicación 27/03/2017

FORMALITZACIÓ / FORMALIZACIÓN

Data de formalització
Fecha de formalización 21/04/2017

Publicació als diaris oficials
Publicación en los diarios oficiales SI

[<] Tornar/Volver
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